倒置切趾相差荧光显微镜 

一、货物名称：倒置切趾相差荧光显微镜

二、数量：1台

三、主要技术规格及系统概述

1．品名、数量及用途

1.1品名：倒置切趾相差荧光显微镜工作站

1.2用途：可用于普通染色切片、细胞、胚胎、微生物等高端研究工作。

2. 工作条件

2.1工作环境温度；0－40 摄氏度  .

2.2工作环境湿度：最大 20%-90% RH(无凝露)

2.3电源：额定输入电压：100V-240V AV，1.2A（最高），50-60Hz 

3.技术要求

#3.1光学系统：无限远光学系统，内置复眼透镜，物镜齐焦距离≥58mm，200mm的筒镜长

度。

3.1.1匹配明视场、切趾相差、荧光观察功能

#3.1.2采用切趾相差观察方式，配合切趾相差物镜，可以最大程度上减少较厚标本中的不必要光晕

3.2明场光路优化系统：采用预制柯勒照明

#3.2.1光源功率：超长寿命LED照明，使用寿命不低于60000小时。

3.3观察镜筒：使用三目观察筒，双屈光度可调节，匹配有专用的视频接口可连接数码采集系统

3.4目镜：10x，视场数22mm

3.5 七孔聚光镜：数值孔径0.3，工作距离75mm

*3.6 物镜转换器：背向式五孔物镜转换器

3.7 调焦方式：粗调行程≥37mm/圈，微调行程≥0.2mm/圈

3.8 载物台移动距离：126x78mm

3.8.1载物台适配器：配置通用型适配器，可观察切片，35mm-90mm培养皿，多孔板，培养瓶等多种观察材料。

3.9物镜：

3.9.1 平场荧光相差物镜 4x  N.A.=0.13

3.9.2 切趾相差物镜 10X   N.A. = 0.25, 

3.9.3 超级平场半复荧光相差物镜（带矫正环） 20X   N.A. = 0.45, 

3.9.4 超级平场半复荧光相差物镜（带矫正环） 40X   N.A. = 0.60, 

3.10荧光装置

*3.10.1荧光光源：采用高强度超长寿命LED荧光光源

*3.10.2研究级荧光滤色块转盘，不少于4孔荧光滤色块转盘

3.10.3匹配窄带高透过率滤光块，mKalama 、GFP、mCherry

*3.10.4荧光强度调节：16档荧光强度连续可调

3.10.5荧光智能光源管理系统：智能管理荧光LED光源亮度

3.10.6具备智能一键切换功能：明场与荧光一键式快速切换

4.配置

4.1显微镜主机1台  

4.2透射明场照明系统1套              

4.3 物镜4X、10X、20X、40X各1个

4.4落射荧光系统1套

4.7必备的附件、配件、专用工具等

5、 售后服务

5.1 设备安装、调试和验收：卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。投标方承担有关费用。

5.2 技术培训：在用户所在地对用户进行培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.3 保修期：卖方提供1年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由卖家负担。

5.4 维修响应时间：保修期内卖方应在24内到达维修现场，到现场时间为4小时以内，延误时间则延保修期；保修期结束后到达现场时间同前。维修服务包括电话指导和现场维修。 

5.5 要求厂家在中国设有3个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

5.6 交货时间：合同签订后90个工作日内。

